FACOLTA DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE
Il semestre/semester (A.A. 2023/2024)

edificio RM002 - via Scarpa, 16
edificio RM0OS - via Scarpa, 14
edificio RM009 - via Scarpa, 16
edificio RM018 - via del Castro Laurenziano, 7a
edificio RM025 - via Tiburtina,

205 SENSORS AND ELECTRICAL-ELECTROMAGNETIC CHARACTERIZATION LABORATORY & mutuato da SENSORS AND MATERIALS
FOR ELECTRICAL ENGINEERING. Il Mind Lab si trova al 4° piano del palazzo della banca (edificio RM032
edifici da RM031 a RM039 - via Eudossiana, 18
edificio RMO041 - Mensa e parcheggio - via delle Sette Sale, 29
edificio RM049 - Palazzo Baleani - Corso Vittorio Emanuele I, 244
edificio RMO76 - via Salaria, 851
edificio RM089 - Fac. Architettura - via Gianturco, 2
edificio RM102 - Fac. I3S - via Ariosto, 25
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